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Abstract (en)
The measuring device (1) has a measuring chamber (3) partially surrounded by a housing (2). A sample container (9) accommodates sample
material, and a weighing machine (18) detects the weight of the sample container. A temperature sensor i.e. infrared temperature sensor (11), is
provided with an inlet hole (12) for the detection of infrared radiation, where the inlet hole is directly arranged within a lower outer surface of the
sample container. The inlet hole defines a detectable space area of the infrared temperature sensor.

Abstract (de)
Ein Messgerät (1) zur gravimetrischen Feuchtigkeitsbestimmung umfasst einen von einem Gehäuse (2) umgebenen Messraum (3), eine
Heizvorrichtung (4), einen Probenbehälter (9) zum Aufnehmen von Probenmaterial und eine Waage (18). Mit der Waage (18) wird das Gewicht des
Probenbehälters (9) mit dem Probenmaterial im Messraum (3) erfasst. Zum Erfassen der Temperatur ist mindestens ein Infrarot-Temperatursensor
(11) eingesetzt, dessen Eintrittsöffnung (12) direkt unterhalb einer unteren Aussenfläche des im Messraum (3) befindlichen Probenbehälters (9)
angeordnet ist. Es gelangt im Wesentlichen nur Infrarot-Strahlung von der Aussenfläche des Probenbehälters (9) in den Infrarot-Temperatursensor.
Diese Temperaturmessung erlaubt ein einfaches Erfassen einer äusserst genauen Proben-Temperatur.
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